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Patentierte TempC Membran
Ein Garant für beste 
Messperformance

Druck- und Differenzdrucktrans
mitter mit angebauten Kapillaren 
haben sich in drucküberlagerten 
Behältern zur Füllstands- und 
Druckmessung bewährt; sicher 
und zuverlässig verrichten sie ihre 
Messaufgabe. 

Endress+Hauser hat nun die 
TempC Membran entwickelt um 
die Sicherheit und die Produktivität 
Ihrer Prozesse weiter zu erhöhen 
und dabei gleichzeitig die Anschaf
fungs- und Lebenszykluskosten zu 
senken.

Profitieren Sie von diesen 
Vorteilen:

Steigern Sie Ihre Produktivität 
und Rentabilität
•	Messgenauigkeit bis zu Faktor 5 

höher
•	Kostenersparnis durch 

Verwendung kleinerer Flansche 
und Prozessanschlüsse

•	Verzicht auf bisher verwendete 
Adapter

Erhöhen Sie Ihre Anlagen- und 
Betriebssicherheit
•	Erhöhte Genauigkeit durch 

geringere Temperatureffekte
•	Reduktion von Leckage-Punkten 

durch Verzicht auf Adapter
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Druckmittler mit patentierter TempC Membran-Technologie

Die patentierte TempC Membran (Temperature Compensatory Membrane) garantiert höchste Prozesssicherheit, 
umfangreiche Kosteneinsparung und beste Gesamtperformance.

Ihr Nutzen:

•	 Erhöhen Sie bis zu 5-fach Ihre Messgenauigkeit durch Minimierung der 
Umgebungstemperatur- und Prozesstemperatureinflüsse 

•	 �Sparen Sie Platz und Kosten durch:
	 – �Verwendung von kleineren Prozessanschlüssen bei gleicher Messgenauigkeit  

im Vergleich zu größeren Prozessanschlüssen
	 – �Verzicht auf bisher verwendete Prozessadapter 
	 – �Reduzierung der Leckage Punkte im Vergleich zu klassischen Messungen mit 

Impulsleitungen

Cerabar M  PMP55 Cerabar S  PMP75 Deltabar S FMD77 Deltabar S FMD78

Produkte mit TempC Membran

Scannen Sie den  
QR-Code um die    
Animation TempC 
Membran zu sehen.
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Bis zu

5x
bessere

Performance


